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Категория рацпредложения: Использование инновационных технологий 
и цифровых решений в производственном процессе.

Описание проблемы: анализ оценки возможностей предприятия в 
возникающих ограничениях производства при выполнении 
производственной программы.    

Описание предлагаемого решения: создание производственного 
шаблона основанного на текущей производственной системе 
предприятия. В шаблон загружаем производственные возможности. 

Описание ожидаемых результатов: шаблон поможет в анализе 
ограничений и отклонений при реализации производственной 
программы, а так же выбора путей решений по достижении 
наилучших результатов для предприятия и компании в целом. Шаблон 
даст возможность формирования сценария прогнозного достижения 
результата и снижение рисков.
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